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ULVAC-PHI 根据用户需要不断更新产品设计，VersaLock多功能扩展真空室，作为标准选配装置，为用户提供了

多功能拓展平台，如安装样品泊放装置，让用户可以在同一时间对多个样品进行同时抽气，节约大量宝贵的抽气时

间，提高了光电子能谱仪的工作效率。

多功能预处理室（VersaLock）作为新一代多功能光电子能谱仪（Versaprobe-II）的标准选配，取代传统的

预抽室，在保留预抽真空功能的同时，增加了其拓展功能。以VersaLock为平台，用户可以根据自身需要配备

多种预处理装置，如样品加热和冷却处理系统、气体反应室、样品泊放装置，以及其它预留的多功能扩展端口

，供用户连接其它设备，实现多技术联用。
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图1    VersaLock标配腔室

表1    各法兰接口尺寸和定义

 

图3    样品泊放台标准选配装置

 

VersaLock操作便捷，使用方便。触摸屏设计的用户接口，让用户可以通过可视化的操作界面，用手指轻轻一

点，完成各种操作。

VersaLock共有14个标准法兰接口，为了便于用户扩展光电子能谱仪（XPS）的功能，ULVAC-PHI对每个法

兰口用途给出了明确的定义，用户可以根据实际的需要选配标准的选配装置，也可以自己设计与扩展端口兼容

的装置。

表1中给出了各个端口的定义和安装尺寸。根据表中各个法兰口的定义，用户可以灵活的选用VersaLock提供

的不同方位和不同尺寸的法兰口，自由扩展。

VersaLock通过可视化操作界面，用户可以通过触摸屏，

用手指点击相应的图标和命令键，实现各种真空操作。另

外，VersaLock配有真空监控装置，实时监测腔室的真空

状况。如用户点击Pump Chamber命令时，软件首先确

认腔室的真空状况，然后根据真空状态，决定阀门V113

，V114和V112的动作。安全可靠的真空互锁保护设计，

免除了用户误操作的可能性。

 

图2    VersaLock真空操作界面

样品泊放装置：VersaLock允许用户同时安装标准选配装置-样品泊放台，该样品泊放台，可以同时停放5个

25.4mm的样品托或者同时停放2个50.8mm样品托。多样品台停放装置，让用户可以在同一时间将大量样品放入

VersaLock进行抽气。而且用户也可以将标准样品或者易被空气污染的样品存放在样品泊放台的真空环境中，防

止样品被氧化或污染。
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